
【日本顕微鏡学会　第73回学術講演会　冠ワークショップ】

主催 ： 公益財団法人 風戸研究奨励会
<注１> 風戸研究奨励会　受賞講演会のみへのご参加は無料です。

日本顕微鏡学会主催のセッションにもご参加される方は、参加登録(参加費)が必要です。

公益財団法人 風 戸 研 究 奨 励 会公益財団法人 風 戸 研 究 奨 励 会
第10回＜風戸賞＞受賞講演会第10回＜風戸賞＞受賞講演会

日　時  ：  2017年5月30日（火）　13：30～16：30

場　所  ：  札幌コンベンションセンター
日本顕微鏡学会  第73回学術講演会  内
会場：G会場（2階 206会議室）

参加費  ：  無料（一般公開）…<注１>

１３：３０－１３：４０（１０分）
挨　拶

風戸研究奨励会 理事長 廣川　信隆

１３：４０－１４：３０（50分） 座　長 高田　邦昭 
「我が国の科学技術イノベーション政策の現状と課題」

１４：３０－１５：２０（５０分） 座　長 難波　啓一
「生物試料作製における凍結技法を応用した

含水材料の極低温電子顕微鏡観察」
兵庫県立大学　大学院生命理学研究科 教　授 宮澤　淳夫 様

１５：２０－１５：３０（1０分）　　休　憩

１５：３０－１６：３０（6０分）
＜風戸賞＞受賞講演

  1．「電子顕微鏡を用いた
中心小体構造形成過程の解析」 座　長 藤本　豊士

国立遺伝学研究所　分子遺伝研究系 教　授 北川　大樹 様

  2．「ELNES理論計算に関する
基礎的研究と物質研究への応用」 座　長 倉田　博基

東京大学　生産技術研究所 准教授 溝口　照康 様

文部科学省　科学技術･学術政策局 科学技術･学術総括官 勝野　頼彦 様


